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成果摘要： 

该传感器的基本原理是利用硅材料的压阻效应，当硅弹性膜片受压力作用时， 弹性膜片将产生一个应变值，其上面的

电阻值就会发生变化，把电阻组成惠斯登电桥，则电桥的输出电压信号对应于被测压力值，以而实现压力信号和电压信

号的转变。该传感器将差压传感器和绝压传感器集成在一起，实现了传感器体积小、重量轻、可靠性高等特点。主要技

术指标如下：绝压传感器：测量范围：106-25kPa；输出信号：0-10V；差压传感器：测量范围：0-106kPa；输出信

号：0-10V；工作环境：温度：-50-+70℃；振动：10-2000Hz、10g，冲击：20g；准确度：不大于0.8%FS；噪声：

用示波器10mV/格档观测，噪声至少小于3格；使电电压：±15V；尺寸：50mm×50mm×25mm；MTBF≥10000h。 
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